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Faststallande
Kursplan for EF2270 giller fran och med HT19

Betygsskala
A B,CD,E FX, F

Utbildningsniva

Avancerad niva

Huvudomraden
Elektroteknik, Fysik, Teknisk fysik

Sarskild behorighet

Slutford kurs EF2200 Plasmafysik, eller motsvarande.

Undervisningssprak

Undervisningssprak anges i kurstillfallesinformationen i kurs- och programkatalogen.
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Efter godkand kurs ska studenten kunna

« beskriva de plasmaprocesser och karakteristiska parametrar som listas i kursinnehallet

« beskriva hur de sex olika listade urladdningstyperna fungerar, med fokus pa de
dominerande plasmaforloppen

« beskriva tekniska tillampningar och forklara hur de karakteristiska parametrarna hos
urladdningstyperna forhaller sig till den 6nskade funktion hos respektive plasmaverktyg

i syfte att

« bli bekant med ett brett spektrum av tekniska plasmaverktyg och kunna analysera och
beskriva deras huvudsakliga plasmakarakteristika och operationsprinciper.

For hogsta betyg ska studenterna ocksa kunna analysera och karakterisera andra
urladdningstyper 4n dem som har behandlats i kursen.

Kursinnehall

Kursen fokuserar pa sex utvalda urladdningstyper inom ett mycket brett falt av industriella
plasmaverktyg. Dessa har valts ut sa att de representerar en overgripande kunskapsbas inom
tillampad plasmafysik. For varje urladdningstyp ligger fokus pa de plasmaprocesser som
avgor dess egenskaper, med ett par exempel pa industriella applikationer.

« Plamafysikaliska forlopp: sekundaremission av elektroner genom jonbombardemang av
ytor, termojonisk emission, faltinducerad emission, katodflackar och koronaemission. Elek-
tronenergibalans i bade vixel- och likstromsurladdningar. Plasmaforstarkning via jonis-
ering, samt plasmaforlust via diffusion, rekombination, och stromforluster. Sjalvbiasing.
Elektronlaviner och ”streamers”.

» Bestimmande parametrar: kollisionalitet, joniseringsgrad, magnetiseringsgrad (for elek-
troner och joner). Karakteristiska langdenheter: gyroradie, fri medelviglangd for elastiska
kollisioner och jonisering, samt plasmaholjets tjocklek. Hall-, Pedersen-, och parallelkon-
duktivitet.

« Urladdningstyper: DC glim-, bag-, barriar-, korona- och hogfrekvensurladdningar, samt
Sputtermagnetroner.

» Tekniska tillampningar: Plasmaetsning och plasmaytbeldggning inom mikroelektronikin-
dustrin. Jonimplantation. Sterilisering av medicinska verktyg. Elektrostatisk stoftrening.
Avfallshantering med plasmateknik. Plasmasprayytbelaggning. Plasmaraketframdrivning,.
Ozontillverkning med plasmateknik.

Kurslitteratur
Uppgift om kurslitteratur meddelas i kurs-PM.

Examination
« TEN1 - Examination, 6,0 hp, betygsskala: A, B, C, D, E, FX, F
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Examinator beslutar, baserat pa rekommendation fran KTH:s handliaggare av stod till stu-
denter med funktionsnedsattning, om eventuell anpassad examination for studenter med
dokumenterad, varaktig funktionsnedsattning.

Examinator fir medge annan examinationsform vid omexamination av enstaka studenter.

Nar kurs inte langre ges har student mojlighet att examineras under ytterligare tva lasar.

Skriftlig tentamen.

Examinator beslutar, i samrad med KTH:s samordnare for funktionsnedsattning (Funka),
om eventuell anpassad examination for studenter med dokumenterad, varaktig funktion-

snedsattning. Examinator far medge annan examinationsform vid omexamination av ensta-
ka studenter.

Etiskt forhallningssatt

« Vid grupparbete har alla i gruppen ansvar for gruppens arbete.

« Vid examination ska varje student arligt redovisa hjalp som erhallits och kallor som
anvants.

« Vid muntlig examination ska varje student kunna redogora for hela uppgiften och hela
l6sningen.
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